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Abstract (en)
This device comprises: - an electrical circuit comprising, for each of the said baths, a probe (10) mounted in parallel, capable of detecting an
insufficiency of level in the bath in question, the said circuit being connected to a level management card (11) which is itself managed by a central
processing control unit (12) so as to transmit thereto any detection of level insufficiency, - a plurality of pumps (13-19) supplied with water from a
reservoir (20), actuated under the command of the said level management card (11), each pump (13-19) being connected to the corresponding bath
(1-9) and being independent of the others. <IMAGE>

Abstract (fr)
Ce dispositif comprend : un circuit électrique comportant pour chacun desdits bains une sonde (10) montée en dérivation, susceptible de détecter
l'insuffisance du niveau de bain considéré, ledit circuit étant relié à une carte de gestion des niveaux (11) elle-même gérée par une unité centrale
de commande (12) afin de lui transmettre toute détection d'insuffisance de niveau, une pluralité de pompes (13-19) alimentées en eau à partir d'une
réserve (20), actionnées sur injonction de ladite carte de gestion des niveaux (11), chaque pompe (13-19) étant reliée au bain correspondant (1-9),
et étant indépendante des autres. <IMAGE>
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